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(57) Способ способствования клональной селекции включает генерирование изображений временной
последовательности лунки, содержащей среду, содержащих первое изображение и более
позднее второе изображение. Способ также включает обнаружение одним или несколькими
процессорами, анализирующими первое изображение, одного или нескольких объектов-
кандидатов, изображенных на первом изображении, и для каждого из объектов-кандидатов
определение того, является ли объект одиночной клеткой, путем анализа изображения объекта
с использованием сверточной нейронной сети. Способ дополнительно включает обнаружение
путем анализа второго изображения процессором (процессорами) колонии клеток, изображенной
на втором изображении, и определение процессором (процессорами) того, была ли колония
образована только из одной клетки, по меньшей мере частично на основании того, был ли
каждый объект-кандидат определен в качестве одиночной клетки. Способ дополнительно включает
генерирование процессором (процессорами) выходных данных, указывающих на то, была ли
колония образована только из одной клетки.
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